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前　　言

本文件按照 GB/T 1.1—2020 《标准化工作导则　第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规

定起草。
本文件修改采用 ISO 23701：2023《光学和光子学　激光器和激光相关设备　激光光学元件吸收测

量和成像的光热技术》。
本文件与 ISO 23701：2023 相比做了下述结构调整：

第5章对应ISO 23701：2023的5.1；—
第6章对应ISO 23701：2023的5.2；—
第7章对应ISO 23701：2023的5.3；—
第8章对应ISO 23701：2023第6章；—
第9章对应ISO 23701：2023第7章；—
第10章对应ISO 23701：2023第8章；—
附录A对应ISO 23701：2023附录B；—
附录B对应ISO 23701：2023附录A。—

本文件与 ISO 23701：2023 的技术差异及其原因如下：
用规范性引用的GB/T 15313 代替了ISO 11145（见第3章），以适应我国的技术条件；—
用规范性引用的GB/T 25915.1—2021代替了 ISO 14644﹘l（见7.1），以适应我国的技术

条件；
—

删除了ISO 23701：2023中6.4附录B的引用，附录B给出的是表面吸收与体吸收的分离，并没

有直接给出三维吸收分布扫描测量中深度方向测量时的标定程序。
—

本文件做了下列编辑性改动：
将标准名称改为《激光器和激光相关设备　激光光学元件吸收分布测量方法　光热成像法》，

与现有标准协调。
—

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。
本文件由中国机械工业联合会提出。
本文件由全国光学和光子学标准化技术委员会（SAC/TC 103）归口。
本文件起草单位：电子科技大学、中国工程物理研究院应用电子学研究所、中国兵器工业标准化研

究所、中国工程物理研究院激光聚变研究中心、山东华光光电子股份有限公司、中国科学院大连化学物

理研究所、中国科学院上海光学精密机械研究所、西南技术物理研究所、湖北久之洋红外系统股份有限

公司、湖南戴斯光电有限公司。
本文件主要起草人：李斌成、樊峻棋、彭琛、黄德权、孟凡萍、卫耀伟、柴立群、吴德华、李刚、

王锋、赵元安、叶大华、徐旭、梁小生。
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激光器和激光相关设备　激光光学

元件吸收分布测量　光热成像法

1　范围

 

本文件描述了激光光学元件的吸收测量和高空间分辨率二维/三维扫描吸收分布成像测量方法。采

用光热测量方法，通过标定实现激光光学元件的吸收测量，通过位置扫描实现吸收分布测量。
本文件适用于激光光学元件二维/三维吸收分布成像测量，即测量吸收与位置的函数，用于高功率/高

能激光系统中的大口径光学元件的吸收缺陷/吸收分布检测。

2　规范性引用文件

 

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用

于本文件。
GB/T 15313　激光术语（GB/T 15313—2008 ，ISO 11145：2006，MOD）
GB/T 25915.1—2021　洁净室及相关受控环境　第 1 部分：按粒子浓度划分空气洁净度等级

（ISO 14644﹘1：2015，MOD）
ISO 80000﹘7　量和单位　第 7 部分：光及辐射（Quantit ies and units—Part 7: Light and radi﹘

ation）

3　术语和定义

 

GB/T 15313 和 ISO 80000﹘7 界定的以及下列术语和定义适用于本文件。
3.1　

吸收　absorption

激光光学元件吸收的辐射通量。
3.2　

吸收率　absorptance

吸收辐射通量与输入辐射通量的比值。
3.3　

吸收分布图　absorption map

吸收率分布图　absorptance map

样品不同位置测量的吸收（3.1）/吸收率（3.2）。
注：本文件中使用的吸收率定义仅限于将吸收的能量转化为热量的吸收过程。对于某些类型的光学元件和辐射，另

外的非热学过程可能会导致吸收损耗，本文件中描述的测试方法无法检测到。

4　符号和量度单位

 

表 1 给出了本文件中使用符号的含义和量度单位（若涉及）。
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